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摘要(译)

本发明提供了一种基于光学相干断层成像的斑块稳定性测量方法及系
统，该系统包括：影像采集模块、影像接收模块、图像处理模块、结果
显示模块，其中：影像采集模块用于冠脉影像采集和图像信号的产生；
影像接收模块用于接收影像采集模块产生的图像信号并传输给图像处理
模块；图像处理模块用于对接收到的图像信号进行图像处理和分析，包
含纤维帽信息获取模块、巨噬细胞信息获取模块和脂质核信息获取几个
子模块；结果显示模块用于显示图像处理模块的测量分析结果。本发明
突破了传统光学相干断层成像无法获取脂质核大小参数的局限，在保证
光学相干断层成像特有高分辨率结果的同时，添加了脂质核大小和斑块
应力的信息。
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